园区建设－2003年建设计划
1、2#科研楼等改造项目

2#科研楼及17#建筑由北京市建筑装饰设计所设计，改造面积12095平方米，总投资2442万元（其中包括2001年5月已完成的2#楼4—5层净化改造工程，实际投资1100万元）。其中院支持1586万元，自筹856万元。装修投资约1000万元。改造的主要内容：

 （1）外立面及楼内公共部分装修；

 （2）更换采暖系统及消防设施（已完成）；

（3）更新消防报警系统；

（4）新建2#楼北门厅及道路。

（5）将17#建筑中间三跨18M×18M改造为展厅。

12月16日施工招标开标，监理开标日期为12月24日。预计2003年5月开工， 7月底竣工。

2、3＃净化楼改造

3#净化楼位于我所科研区内，建于1982年，1985年交付使用，1992年大修过一次。建筑面积5482平方米，其中净化面积1344平方米。现洁净间内墙面和吊顶均有不同程度的脱落，防静电地板开裂、破碎情况十分严重，严重影响洁净效果。另由于生长设备增加，排风量增大，使大部分净化洁净间产生负压，无法保证洁净要求。

同时为全面提升今后5-10年内的关键技术创新能力和科技竞争能力，研究所已集中5000万元创新经费购买一批先进的科研设备（在未来半年时间内将陆续到货），建立<纳米加工技术中心NFTC>。纳米加工技术中心的建设将是3#净化楼的改造的主体工程。

改造方案已委托中国电子工程设计院设计，初步设计方案已得到有关使用单位的认可，现已报院基建局立项。改造方案如下：

1、 基本保持原工艺房间隔墙、吊顶结构不变，墙面重新刷洁净房间专用的环氧树脂涂料；地面旧防静电地板全部铲除，更换为环氧树脂自流平防静电地面；

2、 洁净间内高效过滤器全部更换；

3、 更换空调器，增加温、湿度控制功能；

4、 更换两台冷量1000KW的风冷冷水机组。过渡季节用热泵解决洁净间温度问题。

5、 由于洁净间内设备增加和空调、冷水机组用电量增大，原两台630KVA变压器已不能满足使用要求。因此，拟更换为两台800KVA的干式免维护变压器。同时将铝芯高压电缆更换。

6、 通过调整空调机组的空间配置，在原空调机房挤出180M2，建成净化工艺间，为纳米加工技术中心提供必要的空间。
3＃净化楼改造总经费为1580万元，已申请院支持1106万元，其余474万元准备由研究所自筹解决。

3#楼改造时间预计为2003年4月—7月底。
3、1#楼4层东半段净化改造

该工程改造面积500平方米，总投资538万元（已纳入1#楼整体改造项目中），预计施工时间为2003年3月—6月底。

4、北大门建设

林北路开通和锅炉“煤改气”工程的实施，为我所北大门的建设提供有利条件。北大门建设科学院可能不能给予经费的支持，但作为研究所确实需要也必须有独立对外的、能展示自身形象的大门，因此北大门的建设非常必要。

预计北大门的建设时间为2003年5月-7月，结合北大门建设，所区主要道路和绿化工程同时实施，预计总经费350万元。
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